
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Образовательная программа: 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, профиль:
Микросистемная техника

Курс: 3, семестр : 5 

Факультет радиотехники и электроники

Семестр

5

1
Всего зачетных единиц

(кредитов)

2 Всего часов

3
Всего занятий в контактной

форме, час.

4    Лекции, час.

5    Практические занятия, час.

6    Лабораторные занятия, час.

7
     из них в активной и

интерактивной форме, час.

8     Аттестация, час.

9     Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

11

Виды самостоятельной работы

(курсовой проект, курсовая

работа, РГЗ, подготовка к

контрольной работе)

12 Вид аттестации

№ Вид деятельности

3

108

61

36

0

18

18

2

5

47

РГЗ контр.

ДЗ 

Внешние требования

           з2. Знать методы расчета технологических режимов изготовления элементной базы микроэлектроники,

компонентов нано-и микросистемной техники

           з4. Знать физическую, химико-физическую и технологическую сущность процессов, протекающих при

изготовлении микросистем; производственную гигиену: чистоту материалов и помещений; ЕСТД и её

применение

           у2. Владеть проектированием технологии изготовления элементной базы нано- и микросистемной

техники

           у3. Владеть процессами сборки и герметизации нано- и микросистем; системным подходом к

управлению качеством продукции, к эксплуатации и сервисном обслуживании технологического оборудования

           у4. Уметь выбирать практические варианты технологии изготовления нано- и микросистем, сенсоров и

актюаторов для решения инженерных задач

           у5. Уметь проводить сквозное конструкторско-технологическое проектирование компонентов нано-и

микросистемной техники, интеллектуальных микросистем, сенсоров и актюаторов



Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Технология микросистем

ПК.8.з2 Знать методы расчета технологических режимов изготовления элементной

базы микроэлектроники, компонентов нано-и микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з4 Знать физическую, химико-физическую и технологическую сущность

процессов, протекающих при изготовлении микросистем; производственную гигиену:

чистоту материалов и помещений; ЕСТД и её применение

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.у2 Владеть проектированием технологии изготовления элементной базы нано- и

микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.у3 Владеть процессами сборки и герметизации нано- и микросистем; системным

подходом к управлению качеством продукции, к эксплуатации и сервисном

обслуживании технологического оборудования

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.у4 Уметь выбирать практические варианты технологии изготовления нано- и

микросистем, сенсоров и актюаторов для решения инженерных задач

Лекции; Лабораторные работы

ПК.8.у5 Уметь проводить сквозное конструкторско-технологическое проектирование

компонентов нано-и микросистемной техники, интеллектуальных микросистем,

сенсоров и актюаторов

Лекции; Лабораторные работы

 Литература

Основная литература

Дополнительная литература



Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение

 Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Презентационное оборудование

№ Наименование Назначение

1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)

Для проведения лекций и семинарских
занятий

Специальное оборудование

№ Наименование Назначение

1 МИКРОСКОП МИИ-4 Для проведения лабораторных работ

2 ПРИБОР Щ-301/1 Для проведения лабораторных работ

3 УСТАНОВКА 830-03 Для проведения лабораторных работ

4 УСТАНОВКА для сушки пластин Для проведения лабораторных работ

5 МИКРОСКОП МБС-10 Для проведения лабораторных работ

6 Установка совмещения и экспонирования
ЭМ-576А

Для проведения лабораторных работ

7 УСТАНОВКА УВН-71р-3 Для проведения лабораторных работ

8 УСТАНОВКА УНФ Для проведения лабораторных работ


